

台灣光電暨化合物半導體產業協會
2025經濟部產發署人培「溫室氣體盤查三日種子班-光電暨半導體產業南部班」
1、 課程時間：114年5月8日、5月15日、5月22日(四) 9:00-16:00PM
2、 課程地點：工研院沙崙院區E203會議室(台南市歸仁區高發二路360號示範場域E203會議室)
3、 課程規劃：透過 ISO 碳盤查標準說明、實務案例演練以及個廠碳排計算、查證演練及模擬，循序協助業者完備碳盤查實務技能建構，攜手助產業接軌國際減碳規範，落實低碳轉型。
4、 課程費用：由經濟部產發署全額補助
5、 課程大綱：
	單元課程名稱
	單元課程內容大綱

	國內外溫室氣體管理趨勢
	· 國際溫室氣體發展趨勢介紹
· 國內溫室氣體管理相關政策介紹
· 標竿企業推動溫室氣體管理做法介紹

	ISO 14064-1 新版標準說明
	· 溫室氣體盤查標準簡介產品類別規則的內容
· 溫室氣體盤查流程介紹

	溫室氣體排放源鑑別實務說明
	· 邊界界定、基準年建立
· 活動數據蒐集

	企業溫室氣體量化實務說明
	· 溫室氣體盤查量化方法
· 直接/間接排放量化
· CBAM 量化方法
· 溫室氣體報告書產出

	溫室氣體盤查實務演練
	· 盤查資料(自備/公版)鑑別、蒐集及量化
· 排放係數收集及碳排計算
· 溫室氣體盤查清冊產出

	溫室氣體內部查證演練
	· 溫室氣體內部查證技巧與重點
· 系統文件/報告書建置

	溫室氣體內部查證模擬
	· 排放源鑑別、活動數據蒐集、排放量計算、碳排計算器應用


※主辦單位保留本訓練課程內容及講師異動之權利


	學歷
	經歷

	逢甲大學
環境工程與科學學系碩士
	· 財團法人塑膠工業技術發展中心 顧問
· 長慧環境科技有限公司 副理
· 全精英實業股份有限公司 經理


6、 講師介紹：財團法人塑膠工業技術發展中心 武永鈞顧問

7、 注意事項：
1. 參與培訓學員當天出席率應達80%，並完成簽到與簽退作業，方可結訓。
2. 符合結訓資格之學員將予發放結訓證書證明。
3. 每間公司提供5位正取名額，並可自行填寫候補名額；若未上限人數則開放候補名額參加，以TOSIA收到之報名表時間排序遞補。
4. 請務必全程參與課程，勿遲到早退，若臨時有公務請安排同仁遞補，避免影響日後權益。
8、 報名方式：請回傳P.3報名表予以下聯絡人
林奕妏 秘書  mail：xaviera@itri.org.tw、TEL：03-5917466


	公司名稱及統編
	
	聯絡人
	

	聯絡人e-mail
	
	聯絡人電話
	

	意願調查
	疫後診斷輔導(低碳化/AI智慧化/碳盤查) □是 □否

	報名身分
	姓名
	職稱
	手機
	E-mail
	車號
	午餐

	正取-1
	
	
	
	
	
	□葷
□素

	正取-2
	
	
	
	
	
	□葷
□素

	正取-3
	
	
	
	
	
	□葷
□素

	正取-4
	
	
	
	
	
	□葷
□素

	正取-5
	
	
	
	
	
	□葷
□素

	候補-1
	
	
	
	
	
	□葷
□素
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Taiwan Optoelectronic Semiconductor Industry Association





